Simone TURCHETTA

Universita di Roma: laurea in economia e commercio, 10 luglio 2000.

In seguito ad esame di concorso nominato Segretario di legazione in prova
nella carriera diplomatica, 17 dicembre 2001. All'lstituto Diplomatico, corso di
formazione professionale, 17 dicembre 2001-16 settembre 2002. (In applica-
zione alla Dir. Gen. Cooperazione Economica e Finanziaria Multilaterale e alla
Dir. Gen. Paesi Americhe, Uff. I11). Confermato in ruolo dal 17 settembre 2002
e nominato Segretario di legazione. Alla Dir. Gen. Paesi Americhe, Uff. IlI,
17 settembre 2002. Comandato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
per le esigenze di servizio dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli Italiani
nel Mondo, 1° luglio 2003. Nominato Vice Capo di Gabinetto del Ministro per
gli Italiani nel Mondo, 23 aprile 2005. Primo segretario alla Rappresentanza
permanente presso I'ONU in New York, 8 maggio 2006. Primo segretario
commerciale a Tokyo, 29 giugno 2010. Consigliere di legazione, 2 luglio
2012. Confermato a Tokyo con funzioni di Consigliere commerciale, 14 no-
vembre 2012. Al Gabinetto della Signora Ministro, 9 settembre 2013. Confer-
mato, per cambiamento di Governo, al Gabinetto dell’On. Ministro, 22 febbraio
2014. Da novembre 2014 a maggio 2015 segue il corso di aggiornamento pro-
fessionale per Consiglieri di legazione previsto dall’art. 51, comma 1, lettera a)
della Legge 4 giugno 2010, n. 96, organizzato dalla Dir. Gen. Risorse e Innova-
zione. Consigliere commerciale a Madrid, 8 agosto 2016. Consigliere di am-
basciata, 2 luglio 2018. Confermato a Madrid con funzioni di Primo
consigliere commerciale, 4 settembre 2018. Primo consigliere a Washington,
12 maggio 2021; dal 15 luglio 2022 accreditato anche presso 1’Organizzazione
degli Stati Americani (O.S.A.), in qualita di Osservatore permanente, con titolo
e rango di Ambasciatore. Alle dirette dipendenze del Direttore Generale della
Dir. Gen. Promozione Sistema Paese, 2 settembre 2024. Capo Uff. | della Dir.
Gen. Promozione Sistema Paese, 19 novembre 2024.



